
























































专利名称(译) 微波束形成的超声成像像差校正
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摘要(译)

本发明将像差校正的益处与超声诊断成像系统中的微波束形成的益处相
结合，使得在近似的换能器探头中完成部分波束成形（在微波束形成器
中）和至少一部分相位像差检测校正处理。换能器阵列。因此，在换能
器探头中的微波束形成器处或附近施加的像差校正导致整个超声诊断成
像系统的整体像差校正技术的显着简化。
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